
































专利名称(译) 超声波探头和超声波探头的制造方法

公开(公告)号 US20120253199A1 公开(公告)日 2012-10-04

申请号 US13/427709 申请日 2012-03-22

[标]申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统株式会社
株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 东芝医疗系统公司
株式会社东芝

当前申请(专利权)人(译) 株式会社东芝
东芝医疗系统公司

[标]发明人 AOKI MINORU

发明人 AOKI, MINORU

IPC分类号 A61B8/00 H04R31/00

CPC分类号 Y10T29/49005 B06B1/0607 A61B8/4494

优先权 2011073244 2011-03-29 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据一个实施例，超声探头包括换能器元件，背衬材料和缓冲层。换能
器元件振动以发射和接收超声波。缓冲层设置在换能器元件的后侧。背
衬材料设置在缓冲层的背面上并且从换能器元件衰减超声波。缓冲层的
泊松比大于背衬材料的泊松比。
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